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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ 
СЕНСОРОВ

“Спрос” на безопасность диктует наряду  
с развитием видеотехники и разработку систем 
датчиков, особенно в области промышленной 
безопасности. К сети из большого числа датчи-
ков предъявляется ряд специфических требова-
ний: дешевизна в массовом производстве, ком-
пактность, эффективное “сочленение” с вычис-
лительной техникой и др. 

Оптические датчики, построенные на основе 
волоконных световодов или интегрально-опти-
ческих структур, созданных по планарной тех-
нологии, обычно отвечают этим требованиям.  
В сочетании с акустооптическими процессора-
ми первичной обработки они не чувствительны 
к влиянию электромагнитных помех, работают 
в условиях пожарной опасности и во взрыво- 
опасной атмосфере, легко интегрируются в тер-
риториально-распределенные сенсорные сети, 
проводящие мониторинг параметров объекта  
в реальном времени.

Отвечают они и традиционным требовани-
ям к сенсорам: при использовании отражения 

света или высокопоглощающих материалов оп-
тический сигнал формируется в тонких слоях 
вещества, что обеспечивает высокое простран-
ственное и временно е разрешение.

Успех разработки оптических сенсоров, при-
годных для массового промышленного произ-
водства, зависит, прежде всего, от создания 
новых материалов, обладающих не только чув-
ствительностью к измеряемым физическим 
полям, но и совместимых с существующей 
технологией волоконо-оптических световодов 
или с планарной технологией, используемой  
в микроэлектронике. Это позволит существен-
но сократить себестоимость сенсора при его 
массовом производстве и сохранит повторя-
емость его метрологических характеристик.  
В этой связи необходимо проведение ком-
плексных исследований физических свойств 
вновь созданных оптических материалов и ин-
тегрально-оптических структур на их основе  
с целью разработки новых сенсоров физиче- 
ских полей.
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